
Primer Apellido
Segundo 

Apellido
Nombre (s) Matrícula Carrera Porcentaje %

Gómez Ciprés Santiago 20203mc122
Ingeniería en 

Mecatrónica
60%

Quintana Pérez
Denilson 

Johano
I20173PI046

Ingeniería 

Industrial
60%

Vilchis Paredes Fernando I20173MC244
Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

Bahena Corona
Marco 

Antonio
I20153mt001

Ingeniería en 

Mantenimiento 

Industrial
70%

García Nájera
María 

Fernanda
20203mc071 Mecatrónica área 

Automatización
50%

Rodríguez Trejo Rafael 20203MC097
Ingeniería en 

Mecatrónica
70%

Rosas Trejo Karen Yizel 20193MC140
Ingeniería en 

Mecatrónica
60%

Martínez De La Torre
María 

Isabela
20203pi048

Procesos 

Industriales área 

manufactura

50%

Rocha Avilés José Jaime 20193mc137 Mecatrónica área 

Automatización
60%

Gonzalez Peralta Omar 20193mc122
Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

Morales Ocampo Juan Carlos I20173MC218
Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

Cervantes Vian Sara 20203PI015
Procesos 

Industriales área 

manufactura

60%

Delgado Garcia
Emerson 

Anelka
20193mc166 Mecatrónica área 

Automatización
50%

Calderon Sanchez
Brayan 

Alberto
I20173NT011

Ingeniería en 

Nanotecnología
60%

Angeles Alcaraz
Josue 

Joaquin
20203mc108

Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

Torres Pedroza
María Del 

Carmen
20193NT021

Nanotecnología 

área Materiales
60%

Delgado Apaez Jared Daniel 20203mc117
Ingeniería en 

Mecatrónica
60%

Martinez Vargas Antonio 20193pi053
Procesos 

Industriales área 

manufactura

60%

Valle Diaz
Hugo 

Sebastian
I20173MC147

Ingeniería en 

Mecatrónica
70%

Roldan Guadarrama
Jesus 

Aramis
20193MC198 Mecatrónica área 

Automatización
60%
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Torres Alvarez Monica 20193nt020
Nanotecnología 

área Materiales
70%

Reyna . Samantha I20173mc099
Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

Sánchez Díaz
Manuel 

Alejandro
20193pi039

Procesos 

Industriales área 

manufactura

50%

Flores Moreno Jovana Luisa 20193pi047
Procesos 

Industriales área 

manufactura

50%

Salinas Cortés Victor Miguel i20173mc039
Ingeniería en 

Mecatrónica
70%

García Cabral Esmeralda I20183NT016
Ingeniería en 

Nanotecnología
50%

Guerra Toledo
Hugo 

Ernesto
20193mc124

Ingeniería en 

Mecatrónica
60%

Nicho Escobar
Joshua 

Daniel
20193mc092 Mecatrónica área 

Automatización
60%

Herrera Sotelo Eduardo I20173MC126
Ingeniería en 

Mecatrónica
70%

Torres Silva José Daniel I20183MC048
Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

Fernández Dorantes
Gustavo 

Andrés
I20173MT074

Ingeniería en 

Mantenimiento 

Industrial
70%

Montoya Solano
Enrique 

Emiliano
20203mc090

Ingeniería en 

Mecatrónica
60%

Altamirano Alcántara Enrique 20193mc057
Ingeniería en 

Mecatrónica
60%

Landa Carrillo
Joahan 

Alberto
20203mc025 Mecatrónica área 

Automatización
60%

Hipolito Nava
Francisco 

Javier
20203mc132

Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

Gómez Ciprés Santiago 20203mc122
Ingeniería en 

Mecatrónica
60%

Hernández Francisco Arturo I20183MC082
Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

Miranda Diaz
Eduardo 

Azael
20203MC088 Mecatrónica área 

Automatización
50%

Aguilar Figueroa Jose Luis 20203mc103

Ingeniería en 

Mantenimiento 

Industrial
60%

Rojo Marquez Jesus Adrian 20203MC038 Mecatrónica área 

Automatización
70%

Millan Catalan Elian Moises 20193mc077 Mecatrónica área 

Automatización
60%

Ahedo Arenas Aranza I20183mc053
Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

Guerra Toledo
Hugo 

Ernesto
20193mc124 Mecatrónica área 

Automatización
60%



Guerrero Salgado
Christian 

Antonio
20193mc034 Mecatrónica área 

Automatización
50 %

Vargas Flores Leonardo I20173mt053

Ingeniería en 

Mantenimiento 

Industrial
70%

Transito Medina
Josselyne 

Guadalupe
2019061

Ingeniería en 

Nanotecnología
50%

Salgado Vázquez Alan Arturo 20203MC099
Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

Chamú Ramírez Karen 20203MC062 Mecatrónica área 

Automatización
70%

Castrejón Salgado Hugo Iván 20203mc008 Mecatrónica área 

Automatización
60%

Rubalcaba Delgado Anahi I20183pi066
Ingeniería 

Industrial
70%

Parra Cabrera
Santos 

Giovanny
I20173pi043

Ingeniería 

Industrial
60%

Copeño García
Deasy 

Jeremy
I20183PI018

Ingeniería 

Industrial
60%

Santiago Díaz Julio Enrique 20193pi080
Procesos 

Industriales área 

manufactura

50%

Arzate Valle José Martín 20193mc016 Mecatrónica área 

Automatización
70%

Ferman Alcántara
Jorge 

Alejandro
20193mc032 Mecatrónica área 

Automatización
70%

Cervantes Dorantes Joel Emisel I20173MT015

Ingeniería en 

Mantenimiento 

Industrial
50%

Macedo Garcia
Damian 

Emiliano
20203MC138

Ingeniería en 

Mecatrónica
60%

ABUNDEZ ZAVALETA GUIOMARA 20193PI062
Procesos 

Industriales área 

manufactura

60%

García Segura
Gabriel 

Fernando
I20182MC002

Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

De la torre Ojeda Omar Miguel I20173MC169
Ingeniería en 

Mecatrónica
70%

Rosales Bahena Luis Enrique 20193mc023 Mecatrónica área 

Automatización
70%

Alvarez Gomez Diana Laura I20173NT001
Ingeniería en 

Nanotecnología
70%

Roman Bello
Carmen 

Mabel
20203pi066

Procesos 

Industriales área 

manufactura

60%

Bustos Hernández Luis Felipe 20203mc058
Ingeniería en 

Mecatrónica
60%

Roldan Gudarrama
Jesus 

Aramis
20193MC198 Mecatrónica área 

Automatización
60%



Castro Fuentes
Ricardo 

Emilio
I20183MC168

Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

Román Galindo Mario 20173mt043

Ingeniería en 

Mantenimiento 

Industrial
60%

Moncada Vázquez
Marlene 

Trinidad
I20173nt033

Ingeniería en 

Nanotecnología
60%

Silvestre Martínez José Horacio I20173nt048
Ingeniería en 

Nanotecnología
70%

Herrera Sotelo Eduardo I20173MC126
Ingeniería en 

Mecatrónica
70%

Peralta Bonilla
Gerardo 

Arturo
I20151MC017

Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

Macedo Garcia
Damian 

Emiliano
20203MC138

Ingeniería en 

Mecatrónica
60%

Primer Apellido
Segundo 

Apellido
Nombre (s) Matrícula Carrera Porcentaje %

Bustos Alaniz Marialy 20203mt115
TSU en 

Mantenimiento 
50%

Estrella González
Karen 

Jennifer
20203mt016

TSU en 

Mantenimiento 
50%

Huerta Ranfla
Shalom 

Moises
20203MT094

TSU en 

Mantenimiento 
50%

Chavez Popoca Arturo 20193mt106
TSU en 

Mantenimiento 
50%

Huerta Martinez 
Michel 

Adrian
20193mt008

TSU en 

Mantenimiento 
50%

Barrera Labra
Cristian 

Gabriel
20203mc054

TSU en 

Mecatrónica área 
50%

Esqueda Reséndiz
Jorge de 

Jesús
20203mc205

TSU en 

Mecatrónica área 
50%

Castillo Tecán Jesús Iván 20193mc045
TSU en 

Mecatrónica área 
50%

Díaz Segura
Christian 

Humberto
20193mc058

TSU en 

Mecatrónica área 
50%

Díaz Jiménez José Jesús 20193MC047
TSU en 

Mecatrónica área 
50%

Herrera Piedra 
Francisco 

Javier 
20193mc061

TSU en 

Mecatrónica área 
50%

Portillo Castañeda Diego 20193mc064
TSU en 

Mecatrónica área 
50%

Rodriguez Alarcon Pedro Ixcaret 20193mc066
TSU en 

Mecatrónica área 
50%

Villa Flores Joan Emilio 20193mc083
TSU en 

Mecatrónica área 
50%

Flores Ruiz Salma Belén 20193nt005
TSU en 

Nanotecnologia 
50%

Ocampo López Edgar Ivan 20193nt035
TSU en 

Nanotecnologia 
50%

Albarran Villegas
Carlos 

Andres
20203pi004

TSU en 

Procesos 
50%
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Alcalá Gregorio Brandon 20203pi005
TSU en 

Procesos 
50%

Ávila Rodríguez Leonardo 20203pi007
TSU en 

Procesos 
50%

Campos Ortega Lizbeth 20203pi012
TSU en 

Procesos 
50%

Delgado Delgado José Misael 20203pi022
TSU en 

Procesos 
50%

Jimenez Herrera
Alberto 

Santiago 
20203pi037

TSU en 

Procesos 
40%

Lino Noguez
Marlen 

Casandra
20203PI040

TSU en 

Procesos 
50%

Rodríguez Melgar
Jennifer 

Ariadna 
20203pi064

TSU en 

Procesos 
50%

Samudio Sanches Jaqueline 20203PI069
TSU en 

Procesos 
50%

Sarabia Almazán
Yuliana 

Franchesca
20203pi071

TSU en 

Procesos 
50%

Soriano Hernández Elizabeth 20203PI088
TSU en 

Procesos 
50%

Barrios Mendoza
Edgard 

Calebf
20193pi003

TSU en 

Procesos 
50%

Díaz Ocampo Israel 20193pi020
TSU en 

Procesos 
50%

Gonzalez Baylon Luis Eduardo 201930i009
TSU en 

Procesos 
50%

Hernández Ruíz Kevin Jorge 20193pi025
TSU en 

Procesos 
50%

Martínez Martínez Danivia Rubí 20193pi072
TSU en 

Procesos 
50%

Vázquez Hernández Ernesto 20183pi073
TSU en 

Procesos 
50%

Bautista Lázaro Mauricio 20183mt068
Ingeniería en 

Mantenimiento 
50%

Cruz De León Alvaro David 20183mt072
Ingeniería en 

Mantenimiento 
50%

Rodríguez López Zaira Juliana 20173mt120
Ingeniería en 

Mantenimiento 
50%

Arroyo Martinez 
Pedro 

Andres
20173mc005

Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

Román Abarca 
María 

Esperanza 
20183nt047

Ingeniería en 

Nanotecnología
50%

Moncada Vázquez 
Marlene 

Trinidad 
20173nt033

Ingeniería en 

Nanotecnología
50%

Sánchez Pérez
Ahtziri 

Lizbeth
20173pi051

Ingeniería 

Industrial
50%

Sandoval Rosales Ana Melina 20173pi052
Ingeniería 

Industrial
50%

Santamiria Salgado Jorge Luis 20153pi024
Ingeniería 

Industrial
50%

Velázquez Boyás Joceline 20173pi058
Ingeniería 

Industrial
50%

Gómez Ciprés Santiago 20203mc122
TSU en 

Mecatrónica área 
50%

Martinez Campos David 20203mc178
TSU en 

Mecatrónica área 
50%

Aguilar Banda Miguel Angel 20193mc015
TSU en 

Mecatrónica área 
50%

Alva Crispín
Andrea 

Cecilia
20193mc071

TSU en 

Mecatrónica área 
50%



Fuentes Flores
José 

Emanuel
20183mc176

TSU en 

Mecatrónica área 
50%

Gonzalez Pérez Brandon 20193mc060
TSU en 

Mecatrónica área 
50%

Hernández Delgado Hernan 20183mc230
TSU en 

Mecatrónica área 
50%

Lagunas Arteaga Rafael 20203nt027
TSU en 

Nanotecnologia 
50%

Manjarrez Ordoñez Jacobo 20193nt011
TSU en 

Nanotecnologia 
50%

Jaimes Muñoz Bryan 20203pi036
TSU en 

Procesos 
50%

Catalan Arroyo
Candy 

Abigail 
20193pi084

TSU en 

Procesos 
50%

Reynoso Pillado Ethan Arath 20183pi087
TSU en 

Procesos 
50%

Jaime Flores
Mario 

Santiago
20183mt086

Ingeniería en 

Mantenimiento 
50%

Jimenez Vargas 
Kenny 

Klinsmann 
20153mt071

Ingeniería en 

Mantenimiento 
50%

Tolentino Zarco Luis Manuel 20163mt061
Ingeniería en 

Mantenimiento 
50%

Contreras Alvillar
Hiram 

Emmanuel
20173mc166

Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

García Ruiz Hugo 20173mc073
Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

Garcia Duarte Ribaldo 20173mc072
Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

Gonzalez Bueno
Victor 

Eduardo
i20153mc150

Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

Pérez Cabrera
María 

Fernanda
20183nt040

Ingeniería en 

Nanotecnología
50%

Garcia Campos
Angelica 

Zuleima
20173nt021

Ingeniería en 

Nanotecnología
50%

López Uribe
Esthefania 

Abigail
20173pi073

Ingeniería 

Industrial
50%

Bahena Corona 
Marco 

Antonio
20153mt001

Ingeniería 

Industrial
50%

Delgado Delgado Miriam Itzel 20173pi011
Ingeniería 

Industrial
50%

Primer Apellido
Segundo 

Apellido
Nombre (s) Matrícula Carrera Porcentaje %

Landa Balmaceda Jorge 20193mt009
Mantenimiento 

área Industrial
60%

Sarabia Ramírez Luis Enrique 20193mt015

Ingeniería en 

Mantenimiento 

Industrial
60%

Guillermo García
Louis 

Andreas
20193mt026

Ingeniería en 

Mantenimiento 

Industrial
70%
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Barroeta Balboa Triana 20193nt043
Ingeniería en 

Nanotecnología
70%

García Ruiz Hugo I20173MC073
Ingeniería en 

Mecatrónica
60%

Cajigal Castañeda Brandon Rai I20173mt011

Ingeniería en 

Mantenimiento 

Industrial
60%

Ramirez Villazana Alan Omar I20173mt040

Ingeniería en 

Mantenimiento 

Industrial
60%

Flores Rodríguez Iris Marina I20173nt066
Ingeniería en 

Nanotecnología
70%

Bustos Vazquez
Gabriela 

Estefania
20193NT028

Nanotecnología 

área Materiales
70%

Villalobos Ramirez
Mauricio 

Julian
i20183MC207

Ingeniería en 

Mecatrónica
60%

Mendez Salgado
Luis 

Giosvanny
I20183pi053

Ingeniería 

Industrial
70%

Sáenz Ochoa
Isaac 

Alejandro
I20173MC101

Ingeniería en 

Mecatrónica
60%

Marure Muñoz Karime Rubí 20193nt034
Ingeniería en 

Nanotecnología
70%

JUÁREZ GARCÍA
YURITSSI 

LIZBETH
I20173mt028

Ingeniería en 

Mantenimiento 

Industrial
70%

MORALES CEJAS
JORGE 

EDUARDO
20183pi055

Ingeniería 

Industrial
60%

Avila Jaimes
Brandon 

Antonio
i20183mc112

Ingeniería en 

Mecatrónica
60%

Primer Apellido
Segundo 

Apellido
Nombre (s) Matrícula Carrera Porcentaje %

Albarran Huicochea Eduardo 20193mt072

Ingeniería en 

Mantenimiento 

Industrial
70%

Saldaña Estrada Lennin I20183mt117

Ingeniería en 

Mantenimiento 

Industrial
70%

Sánchez Morales
Jorge 

Eduardo
I20183MC046

Ingeniería en 

Mecatrónica
70%

Curiel Fuentes André 20193mc005
Ingeniería en 

Mecatrónica
70%

Zorrilla Gonzalez Angel Daniel 20193mc027
Ingeniería en 

Mecatrónica
70%

López Valle Josue Daniel i20183mt090

Ingeniería en 

Mantenimiento 

Industrial
70%

Caspeta Ocampo Alfredo I20183MC067
Ingeniería en 

Mecatrónica
70%

BECAS INSTITUCIONALES CULTURAL DAMI



Alcocer Millan Cinthya 20193pi001
Procesos 

Industriales área 

manufactura

70%

Villa Flores Joan Emilio 20193mc083
Ingeniería en 

Mecatrónica
70%

Mata Muñiz Juan Ernesto 20173mt090
Procesos 

Industriales área 

manufactura

70%

Eloisa Díaz Juan Rafael I20183mt011

Ingeniería en 

Mantenimiento 

Industrial
70%

Primer Apellido
Segundo 

Apellido
Nombre (s) Matrícula Carrera Porcentaje %

Islas Oliveros
José 

Mauricio
20183MC188

Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

Carreño Nava Jorge Hiram I20173mc060
Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

Espinoza Reyna Javier 20193mc115 Mecatrónica área 

Automatización
50%

Quintero Flores Bryan 20193mc022
Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

Valdez Vazquez
Francisco 

Xavier
20193mc149

Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

Robles Lagunas Anthony I20183MC042
Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

Saldaña Pareja Alejandro 20193mc201 Mecatrónica área 

Automatización
50%

Contreras Alonso
Axel 

Alejandro
I20173MC010

Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

Mejia Genis Luis Angel I20183MC192
Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

granados salazar uriel I2018MC026
Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

Garcia Tapia
Ricardo 

Antonio
20193mc120 Mecatrónica área 

Automatización
50%

Huitron Maya
Fernando 

Nataniel
I20173mc023

Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

Salgado Olac Ricardo Saúl I20173mc254
Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

Campos Sánchez Arely I20183MC165
Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

Díaz Ulloa Omar Alexis I20183MC121
Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

Rodríguez Figueroa Bryan Alexis I20183MC145
Ingeniería en 

Mecatrónica
50%
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Delgado Garcia
Emerson 

Anelka
20193mc166 Mecatrónica área 

Automatización
50%

Copado Navarro
Eduardo 

Fernando
20193mc088

Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

Alvarado Jacobo
Victor 

Manuel
I20173mc197

Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

Bravo Padilla
José 

Humberto
I20173MC111

Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

Cruz Bahena Adrian Israel I20173MC012
Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

Diaz Cambray
Luis 

Fernando
I20173MC064

Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

Primer Apellido
Segundo 

Apellido
Nombre (s) Matrícula Carrera Porcentaje %

Contreras Beltrán
Sunduri 

Alejandra
20203mc064

Ingeniería en 

Mecatrónica
75%

Camacho Rodriguez Eliud 20203MT006

Ingeniería en 

Mantenimiento 

Industrial
75%

Primer Apellido
Segundo 

Apellido
Nombre (s) Matrícula Carrera Porcentaje %

Gonzalez Zamora Eliud 20183mc079
Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

Cortina Rebolledo Luis Hazel 20203mc011
Ingeniería en 

Mecatrónica
50%

BECAS INSTITUCIONALES 

FAMILIAR/TRABAJADOR DAMI

BECAS INSTITUCIONALES PUEBLOS INDÍGENAS 

DAMI


